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DISCIPLINA PROFESSOR HORARIO DIA Sala Datas
TOPICOS ESPECIAIS EM Patrice Monteiro de
MATERIAIS E PROCESSOS Aquim 16h45 —19h15 Terca-feira A definir. 22/03 a 28/06
(ELETIVA ME/DO)
TOPICOS ESPECIAIS EM Carlos Leonardo
MATERIAIS E PROCESSOS Pandolfo Carone 14h00 — 16h45 Quinta-feira A definir. 24/03 a 30/06
(ELETIVA ME/DO)
TOPICOS ESPECIAIS EM
MATERIAIS E PROCESSOS Josimar Souza Rosa 16h45 — 19h15 Quinta-feira A definir. 24/03 a 30/06
(ELETIVA ME/DO)
TOPICOS AVANCADOS EM
MATERIAIS E PROCESSOS Claudia Trindade Oliveira 14h00 — 16h45 Quinta-feira A definir. 24/03 a 30/06
(ELETIVA ME/DO)
. L 1 —-19h1 finir. 2 1
(OBRIGATORIA ME/ ELETIVA Carlos Leonardo 8h00 — 19h15 Sextafeira A definir 4/03 a 01/07
Pandolfo Carone
DO)
CIENCIA DOS MATERIAIS Carina Matiane Stolz
(OBRIGATORIA ME/ ELETIVA L 19h30 - 22h15 Quinta-feira A definir. 24/03 a 30/06
Fabricio Celso
DO)
PROJETOS TECNOLOGICOS E | " atrice AMS;:;e'm de
CIENTIFICOS II 9 19h30 - 22h15 Quinta-feira A definir. 24/03 a 30/06

(OBRIGATORIA DO)

Daniela Muller de
Quevedo




UNIVERSIDADE

FEEVALE

Vanusca Dalosto Jahno

PROPRIEDADES E

APLICACOES DE METAIS Claudia Trindade Oliveira 19h30 - 22h15 Quinta-feira A definir. 24/03 a 30/06
(ELETIVA ME/DO)
TOPICOS ESPECIAIS EM
MATERIAIS E PROCESSOS Fernando Morisso 14h — 16h45 Sexta-feira A definir. 25/03 a 01/07
(ELETIVA ME/DO)
Vanusca Jahno
REIZIIECAIFAI?GOIEVI\EITD?T/IE:IT-II—E?{IEAIS Carlc?s.Carone 19h30 - 22h15 Sexta-feira A definir. 25/03 a 01/07
Fabricio Celso
TECNOLOGIAS PARA
TRATA“SEFJS\#ESAGUA E Marco A. S. Rodrigues 20:10-22:15 Sexta-feira A definir. 25/03 a 22/07
ME/DO (ELETIVA)
PLANEJAMENTO DE Daniela Muller de
EXPERIMENTOS 9h15 - 12h Sébado A definir. 26/03 a 02/07

(ELETIVA ME/DO)

Quevedo

*QOs académicos matriculados na disciplina “Tépicos especiais em materiais e processos” deverdo contatar seus orientadores para verificar o
Prédio e Sala onde ocorrerdo as aulas.
*Cronograma sujeito a alteragao.




